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摘要(译)

一种装置包括由导电材料形成的气密密封的壳体。密封壳体包含电路，
该电路包括电源和电源元件。电源在气密密封的壳体内具有电力接收元
件，用于接收具有足够低的频率的电磁辐射以穿透导电材料。电源被连
接以提供从电磁辐射获得的电能，用于为电力使用元件供电。
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